
Incontri Genitori e Open-Day 
per le iscrizioni all'a.s. 2024-2025 

Come di consueto, ormai da diversi anni il nostro Istituto organizza degli incontri e delle giornate a "porte aperte" per 
gli. 

Gli incontri si svolgeranno tutti in presenza 
 

Ecco il calendario previsto per il mese di dicembre 2023 e gennaio 2024: 

Appuntamenti Incontri con i genitori Dove 

Scuola dell'Infanzia  
 

10 gennaio 2024 
dalle 17.30 alle 19.00 

 
Via Bertacchi n. 17 

Scuole Primarie Nievo, 
S. Rita e Volta. 

 
20 dicembre 2023 

dalle 18.00 alle 20.00 
Scuola primaria S. Rita 

Via Marchesini 4 * 

Scuola Secondaria 
 Todesco/Stefanini 

  
18 dicembre 2023 

dalle 18.00 alle 20.00 
Scuola primaria S. Rita 

Via Marchesini 4 * 

*I genitori possono lasciare le auto anche nel parcheggio della scuola secondaria di I grado Todesco, 
via Leopardi n. 16. 

 

Appuntamenti Open Day in presenza Infanzia e Primaria 

Scuola dell'Infanzia 
 

Sabato 
13 gennaio 2024 

Primo turno dalle 10.00 alle 11.00

Secondo turno dalle 11.00 alle 12.00 
 

Scuola Primaria 
A. Volta  

Sabato 
13 gennaio 2024 

Primo turno dalle 9.00 alle 10.00 

Secondo turno dalle 10.00 alle 11.00 
 

Scuola Primaria 
I. Nievo  

Sabato 
13 gennaio 2024 

Primo turno dalle 10.00 alle 11.00 

Secondo turno dalle 11.00 alle 12.00 
 

Scuola Primaria 
S. Rita  

Sabato 
13 gennaio 2024 

Primo turno dalle 11.00 alle 12.00 

Secondo turno dalle 12.00 alle 13.00 

Appuntamenti Open Day in presenza Scuole secondarie  

Scuola Secondaria 
I grado  

Sabato 
2 dicembre 2023 

Primo turno dalle 9.00 alle 10.00 

Secondo turno dalle 10.00 alle 11.00 

Sabato 
13 gennaio 2024 

Primo turno dalle 11.00 alle 12.00 

Secondo turno dalle 12.00 alle 13.00 
 

Scuola Secondaria 
I grado  

Sabato 
16 dicembre 2023 

Primo turno dalle 9.00 alle 10.00 

Secondo turno dalle 10.00 alle 11.00 

Sabato 
13 gennaio 2024 

Primo turno dalle 8.30 alle 9.30 

Secondo turno dalle 9.30 alle 10.30 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca Ingrosso 
del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

 


